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P25-P50 HouZevnaty submikronovy substrét s TICN/TiN PVD povlakem. Vhodny pro frézovéni zaruvzdornych e, 2l i ay
IC300 M20-M40 I TiCN slitin, austenitickych nerezi a uhlikovych oceli pfi nestabilnich podminkéch a nizkych az stfednich feznych - k,
PVD POVLAK $15-525 TiN rychlostech.
S.I. P25-P50 S S . PRV
|C328 MB0-M4O _ TiN HouZevnaty substrét s TiN/TiCN PVD povlakem. Doporucen pro frézovani, zapichovani, upichovéni a vrtani - -
$25-530 _TlN TiCN Sirokého rozsahu materialG pfi nizkych az strednich feznych rychlostech.
P25-P45 Jeden z nejhouzevnatéjsich substratli s TiN/TiCN PVD povlakem. Doporucen pro soustruzeni nerez oceli
|c3 028 M15-M35 I TiCN a vysokoteplotnich slitin pfi nizsich a stfednich feznych rychlostech. Snasi pferusované fezy a tézké -
TiN soustruznickeé aplikace.
IC3 54 P20-P40 ] Substrét s TiN/TiCN PVD povlakem. Urcen pro vSeobecné aplikace zapichovani a upichovani uhlikovych, - - -
M10-M30 _'nN TicN legovanych a nerez oceli pfi stfednich a vyssich feznych rychlostech.
ST Houzevnaty submikronovy substrat, TICN PVD povlak se specialni postpovlakovaci povrchovou Gpravou. :
P15-P30 M20-M30 S15- Urceno pro obrabéni zaruvzdornych slitin a austenitickych nerezi pfi stfednich a vyssich feznych rychlostech. - S
|C.380 $25 H20-H30 S TiAIN Pro pferusovany ez a nestabilni podminky. Vysoka odolnost proti vrubovému opotiebeni a tvorbé nartstkd.
Vlysoka odolnost proti mechanickym a tepelnym $okdm - proto doporuéeno pro aplikace frézovani.
- 0
|C900 E;gi;g [é%%);ﬁ?l?@ ALTEC Houzevnaty submikronovy substrat s PVD TiAIN povlakem. Vhodny pro frézovani zaruvzdornych slitin,
H10-H25 — | austenitickych nerezi, tvrdych slitinovych a uhlikovych oceli pfi stfednich az vysokych feznych rychlostech.
HOT-H10 PO5-P15 Ultra jemny substrét s 12% kobaltu a TiAIN PVD povlakem. K pouziti pfi obrdbéni oceli do tvrdosti 62 HRc,
|C903 M10-M20 510-520 AL-TEC titanu, slitin na bazi niklu a nerez oceli pfi stfednich a vysokych posuvech.
[ — TiAIN Vyznatuje se vysokou odolnosti proti otéru.
S.T. Houzevnaty submikronovy substrat, TIAIN PVD povlak se speciélni postpovlakovaci povrchovou Gpravou
IC.806 515-525 TiN SUMO TEC. Vhodny pro soustruzeni inconell pfi nizsich a stfednich feznych rychlostech. -
[ TIAIN
|C907 P10-P30 M05-ii20 ] Houzevnaty submikronovy substrat s TIAIN PVD povlakem. Doporucuje se pro obrdbéni zéruvzdornych slitin, - -
|c0807 S05-520 HO05-H15 N 2 Ui austenitickych nerezi a tvrdych oceli pfi nizkych a stfednich feznych rychlostech.

S.I. P15-P30 M20-M30 Houzevnaty submikronovy substrat s TIAIN PVD povlakem. Konstruovéan piimo pro obrabéni zaruvzdornych
|@808 |c908 K20-K40 S05-520 TiN slitin, austenitickych nerezi, tvrdych slitinovych a uhlikovych oceli pfi stfednich az vyssich feznych rychlostech.
HO5-H15 [— TIAIN Snési prerusované fezy a nestabilni podminky. Vysoka odolnost vrubovému opottebeni a tvorbé narfistkd.

Nové jakosti karbidu
SUMOTEC _s=
CVD a PVD povlaky

S.L K10-K30 Substrét s PVD TiAIN povlakem. Prvni volba pro frézovani sedé i nodularni litiny pfi stfednich az vysokych

1G810; IC910 P15-P30 L feznjch rychlostech.

S.T. P20-P50 M20-M30 Pevny, houzevnaty substréat s PVD TiAIN povlakem. Vhodny pro frézovani nerez oceli, vysokoteplotnich slitin

IC.8'30 |c928 K15-K40 515-540 - TiN a dalsich legovanych oceli. Doporucuje se pii prerusovanych fezech a tézkych podminkach frézovani. - - - ISCAR éR s.r.o. ISCAR SR s.r.o.
Substrét s vi tvym CVD TiCN/TiC/ALO lakem. Ur¢ ichovani truzeni Sedé dularni 7 s
K10-K25 — ALO, |i1lilin)sl ;)él‘v'l :t\vrlécder\\llrcshvayircygélch IFezn)'/éh ryéhfoi?gc;iﬂn;in':;r;sirﬁ flzp;e:)u\gaorvaan;c}l;i ;lizéeirlllessbl’eaabgrz e - M a n eSOVa 73 K M u Ze u 3
TiC v N
m K05-K20 TiN Substrat s vicevrstvym CVD TiCN/TiC/AlO, povlakem. Urcen pro zapichovani a soustruzeni $edé a nodularni - - 30 1 OO P Izen O 1 O 03 ZI I INa
P05-P15 litiny pfi stfednich az vyssich feznych rychlostech.
IC5005 H15-H25 L T Tel.: +420 377 420 625 Tel.: +041 507 43 01
. TiN Karbid s tenkym TiCN/ALO, vicevrstvym CVD povlakem. Doporucen pro soustruzeni Sedé a noduldmni litiny GSM: +420 606 642 3 3 3 FaX: +O4 1 5 07 43 1 1
1C5010 K10-K25 Alg0s AR B
—TiCN pfi stfednich a vyssich feznych rychlostech. WWW |Sca rCZ T |Sca rs k
m K05-K20 TN HouZevnaty substrat s MTCVD AlO, povlakem. Doporucen pro frézovéni $edé litiny pfi vy3sich feznych ) : ) : , .. :
ICS 1 00 P10-P25 o-TEC —T|CN AlgO3 rychlostech. Vykazuje zvy3enou Zivotnost. ISCa r@ IScar.cz N fo@ IScar.s k

I P20-P35 TiN Houzevnaty substrat s MTCVD Al O, povlakem. Doporucen pro frézovani oceli pfi vyssich feznych rychlostech.
1C5400 TN Nafs Vykazuje zvy$enou Zivotnost.

TiN Vysoce tvrdy substrat v povrchové vrstvé napustény kobaltem s alfa povlakem ALO,. Doporucen pro
|C601 5 M05-M25 Al0, dokoncovaci a polohrubovaci soustruzeni nerez oceli pfi vyssich feznych rychlostech. Vyznacuije se dlouhou
TiCN

Zivotnosti a vysokym stupném opakovatelnosti.
MI5-M35 iN HouZevnaty substrat s MTCVD ALO, a TiCN povlakem. Doporucen pro obrabéni nerez oceli pfi vy3sich

|CG025 TioN Alg03 posuvech , stfednich feznych rychlostech a nestabilnich podminkach.

m e Tvrdy jemnozrmny substrat s MTCVD AlLO, povlakem. Vykazuje vytenou odolnost proti opotfebeni.
IC8080 K01-K20 P05-P20 Aly0g Doporucuije se k pouziti pfi rychlostnim vrtani litiny a oceli. Pouzivé se predevsim pro vnéjsi desticky vrtakd DR.
TiCN

Member IMC Group
—— |
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Velmi tvrdy substrat s vrstvou napusténou cobaltem, MTCVD TiCN povlakem a silnou vrstvou Al,0, CVD

IC81 50 ;ﬂ%gpw K05-K15 Mos- — Aly03 N povlaku. Vyznacuje se vyte¢nou termalni stabilitou, odolnosti proti vystipovani a plastické deformaci. - 38-41 12-14 31-37
TIiCN Doporucen pro rychlostni obrabéni oceli pfi stabilnich ¢ mirné nestabilnich podminkach.
e HouZevnaty substrat s vrstvou napusténou kobaltem, MTCVD TiCN povlakem a silnou vrstvou alpha AlLO, Hlavni Kalend ocel Nerez ocel VySOkI.OFePIOtm
|C8250 P10-P35 M05-M20 — Al0, CVD povlaku. Doporucen pro vseobecné obrabéni oceli. Vykazuje vysokou houzevnatost a odolnost proti - - - aplikace slitiny
TIiCN opotieben.
Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi
‘E ! TiN Velmi houZevnaty substrét s vrstvou napusténou kobaltem kombinovany MTCVD TiCN a ALO, CVD povlakem. A A A A A IS8 A ID5
|C8350 P20-P45 M15-M30 — Aly0g Vykazuje vysokou houZevnatost a odolnost proti opotfebeni pfi obrdbéni oceli. Mozno pouZit pro prerusovany - 1C908 (808) IB55 1C908 (808) 1C08
TiCN fez a nestabilni podminky. IC808 (908) D8
_@r IC30N CSON 14030 IC4100 (5100)
—— AN Hoyzevnaty substrat s dudlnim povlakem MTCVD ALO. a TiAIN PVD. Doporuéen pro stiedni az vy3si fezné
! 5 TiN ;
K05-K25 DO-TEC ” ALO, I rychlosti pfi obrabéni $edé a nodularni litiny. Vykazuzje3vysokou odolnost proti opotiebeni a vystipovani. - 1265 1C928 (830) IR ) ICo7

FREZOVANI

P05-P25 Cermet doporuceny pro polodokon¢ovaci a dokon¢ovaci operace zapichovéni a soustruzenti. - - NASTROJI IC330 (328) 1C328 (330) DT17150 Ico8
MO05-M15 Vykazuje vysokou odolnost proti otéru a tvorbé nardstka. SVBD
v 1C330(328) |y QLG NCHI N v 1C28 y 1C28 £71C810 (910) [71C28
P10-P30 . P P 1 e ey el crme T o
M10-M20 Cermet doporuceny pro polodokoncovaci a dokoncovaci operace soustruzeni a frézovani pii vyssich feznych - - - Houzevnatejsi|HouZevnatejsi | HouZevnateji | HouZevnatej$i| Houzevnatej$i| Houzevnatejsi
H10-H25 rychlostech a stfednich posuvech. Vykazuje vysokou odolnost proti otéru a plastické deformaci.
Tvrdsi
M10-M20 Nepovlakovany jemnozrnny karbid. Doporucuje se pro obrabéni vysokoteplotnich slitin a nerez oceli pfi 0
IC07 510-530 nizkych az stfednich feznych rychlostech. - - 4 1C8080"(9080)
Ic08 %‘??,%35@ Nepovlakovany jemnozrnny karbid. Doporucuje se pro obrabéni nerez oceli a vysokoteplotnich slitin a pfi - - - - -
nizkych az stfednich feznych rychlostech.
$10-S30
1C808 (908) 1C808 (908) I1C808 (908) IC808 (908) IC808 (908)
M10-M25 K10-K20 NO5- Nepovlakovany karbid uréeny pro polohrubovaci, polodokoncovaci a dokoncovaci operace na hliniku, litiné —
Iczo N25 S05-520 HO05-H15 i nerez ocelich. Vyhovuje pro nizké az stfedni fezné rychlosti a posuvy. - - - - - VRTANI
Ic28 &%%;EPSO_PSO Nepovlakovany karbid ur¢eny zejména pro obrabéni hliniku pfi nizkych az stfednich feznych rychlostech - - Dk e
520.525 a stfednich az velkych hloubkach fezu. Desti¢ky maji zpravidla vysoce pozitivni geometrii. HouZevnatejsi
Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi
IBOSS S05 Super jemny PCBN s vysokym obsahem CBN pro obrabéni feritickych sinterovanych kovi. - LS VACREY (C307 (907) ENLSCSZACZINIY 1C307 (907) LN 1C807 (907)
I B1 o H H10 Extra jemny I?CB’N umoirjujici nabrouseni velmi ostré fezné hrany pro dokoncovaci soustruzeni kalenych oceli - 1C20
s vysoce kvalitni drsnosti povrchu. IC808 (908) IC808 (908) 1C20 1C20
1 ic0
. ) . Ry o ) - o IC808 (908)
I B1 0 H c H10 TiN Jerr}l}r;ozrnr;}y PCBN s TliN FI’VD 5ovlakem. UrcEn pro kontinuélni soustruzeni kalenych oceli pfi vysokych feznych - UPICHOVANI
rychlostech s vysoce kvalitni drsnosti povrchu.
y |C830(928)1028 | ¢ IC808 (908) |y IC830 Rl v 1C830(928) |y (G 0]
I B 1 OS S10 Jemnozrnny velmi tvrdy PCBN pro obrabéni sedel ventill,, sinterovanych kov a slitin titanu. - HouZevnatéjsi |Houzevnatéjsi |Houzevnatéjsi |HouZevnatéjsi | HouZevnatéjsi
Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi
A A A A A A
I BZO H H20 Kombinace hrubého a jemného substratu PCBN, pro vieobecné poutziti a pro obrabéni kalenych oceli - IC20N IB50 IC807 IC907 IC5010 ID5
s preruovanym fezem. 1C807 1C807
IC808 (908)
L ) ) 5 o ) ) 1C808 (908) 1C07
IBZS HA H25 Velmi houzevnaty PCBN s AITiN PVD povlakem, pro vieobecné pouziti obrabéni kalenych oceli. - A 1C807 1C428
— IC20
zAPICHOVAN| | | IASEZE Il
I st H c H25 TiN tSgrﬂe(c!ne herb)f PCBN su!ostrat s TiN PVD povlakem. Doporucen pro soustruzeni kalenych oceli se stfredné - SOUSTRUZENI IC354 1C908
ym prerusovanym fezem.
y 1C830 v 1C808 ¥ 1C830 v 1C08 ¥ 1C8250 14 €20
K01-K10 Houzevnatéjsi |HouZevnatéjsi |Houzevnatéjsi |Houzevnatéjsi |HouZevnatéjsi |Houzevnatéjsi
I Bso Péjena vrstva 50% CBN urena pro dokoncovaci operace kalenych oceli (45-65 HRc) s kontinualnim fezem. - - - - - - -
HO1-H10 Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi
1y 1C808 A 1C20 1] 1C808 4 1C20 14 1C5010
I Bss EI??)-—ISZSS Pajend vrstva 55% CBN urcend pro dokoncovaci operace kalenych oceli (45-65 HRc) s kontinuainim fezem. - -
I D5 NO1-N10 Péjenz:alvrstva PCD urcena pro obrabéni hliniku (Si < 12%), slitin médi a vieobecné pouziti na nezeleznych - - - IC8250 IC8250 1C20
materidlech.
CELNI IC354
Pajend vrstva PCD urcena pro frézovaci aplikace. Idealni pro nezelezné materialy jako hlinik SOUSTRUZENI
I D8 NO5-N15 (Si >12%), hlinikové slitiny a metal matrix kompozitni slitiny. Typické obrobky: ¢asti motor(i, prevodovych skfini, - 1830 e 1830 IC808 IC428
sklo-epoxidové dily a podobné. \ \/ _ \ \ \/
HouzevnatéjSi |Houzevnatéjsi |Houzevnatéjsi |Houzevnatéjsi |HouZevnatéjsi
K01-K10 Bila keramika vykazujici vysokou houzevnatost a odolnost proti opottebeni. Urcena pro soustruzeni litiny pfi . ., . ., . o
B"_IAIEE;IM}IKA $01-510 vysokych feznych rychlostech. - Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi
IC8150 (9150) JRELElY IC807 (907) W7 IN420 ID5
S : . , I o A A 1B10HC A A 159 Mss A
Isz HO05-H25 Cernd keramika (Al,0,/TiCN) doporucené pro polohrubovaci a dokoncovaci operace na nastrojovych, - IB10H IBO5S
CERNA KERAMIKA K05-K10 chromovych a kalenych oceli, tvrzené litiné a podobné pfi vysokych feznych rychlostech. 1C8250 (9250) IB55 1C908 (808) 1B10S :ggo
e 10806
INT1
IN23 K05-K15 IB25HC IC806 s
] H10-H30 Cerna keramika (AL,0,/TiCN) doporucené pro polohrubovaci a dokon¢ovaci operace na $edé a nodularni liting. - - IC8350 (9350) IC6015 1C807 (907)
CERNA KERAMIKA S0 IN420 IC5005 (428
SOUSTRUZENI mg 1C6025 1C20 IC5010 (4028)
K ika na bazi SIAION hlostni obrabéni litiny. Vhodna Seobecné obrabéni hais chlazeni v \J v v v \J
1S6 o et s o 4 cos "o | coozs ||V icsisosrso |88
Houzevnatéjsi |HouZevnatéjsi |Houzevnatéjsi |HouzevnatéjSi |HouZevnatéjsi |Houzevnatéjsi
Iss K01-K20 §i|ikon nitridova keramika doporucena pro stiedni aplikace soustruzeni. Lze pouzit i pro prerusovany fez. - - Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi Tvrdsi
Rezné rychlosti 100-150 m/min, posuv 0,1-1,0 mm/ot. _
SILICON NITRIDE A A A A A
IC808 (908) IC08 1C08 1C808 (908) IC08
: Isso K01-K20 g §i|ik9n nitridc?vélkgrarpika s CVD Si,N, povlakem. Ur¢eno pro hrubovaci soustruznickeé a frézovaci operace na -
o SILICON NITRIDE ! $edé a noduldrni litiné.
L ) N NN AN NN I S I ) SR Vy-ve @}
o 1C250 1C808 (908) 1C808 (908) 1C808 (908) G
- I N420 K05-K10 . Cerna keramika (ALO,/TICN) s TiN PVD povlakem, pro polohrubovaci a dokoncovaci rychlostni obrabéni - 1C808 (908)
L(I') CERNA KERAMIKA HO05-H25 TiN kalenych oceli, tvrzenych oceli, chromovych oceli a podobné. ZAVITOVANI
3
é |W7 }S—IZO(;SH3205 Whisker keramika pro obrabéni slitin na bézi niklu a kalenych oceli. - y Ic228 y Ic228 y 1C228 y Ic228 v IC228
~ Houzevnatéjsi Houzevnatéjsi |Houzevnatéjsi |Houzevnatéjsi |Houzevnaté&jsi

SUMOTEC™ PVD POVLAK " CVDPOVLAK = CERMET m NEPOVLAK W CBN ®EPCD ™ KERAMIKA M Standard @ Semi-Standard ® Pouzijte pro vnéjéi desti¢ku ve vrtaku DR. M Prvni volba



